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PROLOGO 

Las actividades científicas y académicas en los últimos años han permitido una creciente evolución del 

conocimiento como no habíamos tenido antes en la historia de la humanidad. Cada vez es más complejo 

realizar una búsqueda de tópicos especializados, debido principalmente a la gran cantidad de información que 

podemos encontrar y que no necesariamente nos será de utilidad.  

Está claro que los avances en las tecnologías de la Información contribuyen a facilitar la tarea de 

búsqueda de información específica, selección y almacenamiento. Sin embargo, al mismo tiempo se desborda 

una gran cantidad de información, dificultando precisamente su clasificación y análisis. 

Con el propósito de difundir y facilitar el intercambio de conocimientos vinculados con la 

investigación y el desarrollo de las tecnologías afines a la Ingeniería Mecatrónica surge ésta  revista.  El 

ejemplar que tienes en tus manos es un esfuerzo que realiza la Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C. 

para dar a conocer a la sociedad los nuevos conocimientos y avances logrados en diversos tópicos de la 

Ingeniería Mecatrónica. Espero que la revista contribuya en  lograr la comprensión y aplicación de dichos 

conocimientos con el propósito de mejorar la calidad de vida en la sociedad. 

Confío firmemente en que los temas expuestos en esta edición sean elementos de inspiración para 

innovar nuevos productos, procesos o servicios. 

Disfrútalos. 

Dr. José Emilio Vargas Soto 

Fundador 

Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C. 
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